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摘要(译)

提供一种有机EL元件，其能够抑制由涂膜的膜厚分布引起的色度不均匀
性，具有良好的显示质量，降低驱动电压和具有层间短路耐久性。 根据
本发明一种模式的有机EL元件包括阳极11，阴极12和有机EL层13.有机
EL层包括空穴注入层131和空穴传输层132.空穴注入层包括有机薄膜形
成分子和掺杂剂氧化有机薄膜形成分子，相对于标准氢电极具有0.5至
0.85V还原电位的掺杂剂，以及具有电离的空穴传输层电位为8.5×10-19 
J（5.3 eV）或以下。
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